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United States Patent po (111 Patent Number: 5,255,452
Jackson et al. [45] Date of Patent:  Oct. 26, 1993
[54] METHOD AND MEANS FOR CREATING 3,889,399 6/1975 Emrich .. 36/1
ANTI-GRAVITY ILLUSION 4,445,287 5/1984 Garcia 36/114
4,538,480 9/1985
[75] Inventors: Michael J. Jackson, Los Angeles; 4,645,466 2/1987
Michael L. Bush; Dennis Tompkins, 4,762,019 8/1988
both of Hollywood, Calif. 4,882,858 11/1989
. 5,042,173 8/1991
731 A . Triumph I Inc., Los
Angeles, Calif. Primary Examiner—Steven N. Meyers
Assistant Examiner—M. Denise Patterson
[21]  Appl. No.: 905,479 Attorney, Agent, or Firm—Drucker & Sommers
[22] Filed Jun. 29, 1992 [57] ABSTRACT
g;} — 5/02;6?113?336//019 A system for allowing a shoe wearer to lean forwardly
36/136 36/80; 56 /132’ beyond his center of gravity by virtue of wearing a
[58] Field of Search ...........ccceuuuee.. 36/’1 80, 103, 113 specially designed pair of shoes which will engage with
36/114, 131, 132, 136; 4&2/7'0 7{, 105’ a hitch member movably projectable through a stage
T e ’ surface. The shoes have a specially designed heel slot
[56] References Cited which can be detachably engaged with the hitch mem-

U.S. PATENT DOCUMENTS
1,059,284 4/1913 Dennis

Iming

ber by simply sliding the shoe wearer’s foot forward,
thereby engaging with the hitch member.

13 Claims, 4 Drawing Sheets
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Es sind nicht immer nur die sehr
komplexen Dinge ...
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slide to unlock
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Slide to unl

ock ...

What is claimed is:

~ Touch Screen 408
Device
400

ahd detecting a con
predefined location corresponding to an unlock image;
continuously moving the unlock image on the touch-sen-

L. A method of unlocking a hand-held electronic device,
the device including a towch-sensitive display, the method
comprsing:

ct with the touch-sensitive display at a first

c

sitive display in secordance with movement of the con-

Movernent tact while continuous contact with the touch screen is 3
|__[> 504 miaintained, wherein the unlock image is a graphical, H
interactive user-interface object with which a uwser inter- =
acts in erder e unlock the deviee; and ;;
B MEMH 10 unlocking the hand-held electronic deviee if the moving

thee unlock image on the touch-sensitive display results
in movement of the unlock image from the first pre-
defined location to a predefined unlock region on the
touch-sensitive displav,
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Moment! Da war doch was ... (?)
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Marken ... und Piraterie
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Unlauterer Wettbewerb
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,Hast Du mal ein «Tempo» ... “
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Unlauterer Wettbewerb
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Ausbildungswege zum
Patentanwalt / Patentassessor in DE |

Der ,schnelle Weg” gemdss §7 PAO:

Y

— 26 Monate Ausbildung bei Patentanwalt oder
Patentassessor
— 2 Monate Ausbildung an Gericht fir
Patentstreitsachen kann angerechnet werden

— Studium im allgemeinen Recht (FernUni Hagen; 2 Jahre
berufsbegleitend)

Hepp Wenger Ryffel | European Patent Attorneys

— 2 Monate Praktikum beim Deutschen Patent und
Markenamt (DPMA)

— 6 Monate Praktikum beim Bundespatentgericht (BPatQG)
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Ausbildungswege zum
Patentanwalt / Patentassessor in DE [l

Die ,ldngere Alternative” gemdss §158 PAO:

— 10 Jahre Tatigkeit in einer Industriepatentabteilung bzw. 8
Jahre mit europdischer Eignungspriifung

an Patent Attorneys

— Studium im allgemeinen Recht (FernUni Hagen; 2 Jahre
berufsbegleitend)
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Die Patentanwaltspriifung in DE

Probleme:

- Stoffmenge
— Keine ,Kofferklausur”
— Nur zweimalige Teilnahme méglich

or Ryffel | European Patent Attorneys

Vorteile:

— Recht geringe Durchfallquoten von < 10%
— Mebhrere Priifungstermine pro Jahr
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Weitere Informationen fur die
Ausbildung in DE

Patentanwaltskammer:
www.patentanwalt.de

Vereinigung von Fachleuten des gewerblichen Rechtsschutzes:
www.vpp-patent.de

Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA):
http://www.dpma.de/amt/ausbildung/index.html
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Bundespatentgericht (BPatG):
http://www.bpatg.de/
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Europdisches Patentiibereinkommen,
European Patent Attorney

EP = EU

Derzeit 38 Mitgliedsstaaten
(Stand Nov. 2011)

Zentrales Erteilungs- und
Einspruchsverfahren

or Ryffel | European Patent Attorneys

Zugelassener Vertreter vor
dem Europ. Patentamt
nach bestandener
Eignungspriifung
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Die Europdische Eignungsprifung l

— Aufgabe A (3 2 Stunden):
Ausarbeitung der Anspriiche und des einleitenden Teils
einer europdischen Patentanmeldung

— Aufgabe B (4 Stunden):
Ausarbeitung einer Erwiderung auf einen Bescheid, in
dem der Stand der Technik entgegengehalten wird

— Aufgabe C (6 Stunden):
Ausarbeitung einer Einspruchsschrift gegen ein
europdisches Patent

— Aufgabe D (insgesamt 7 Stunden):
Beantwortung rechtlicher Fragen (Teil I, 3 Stunden) und
rechtliche Beurteilung eines spezifischen Sachverhalts
(Teil Il, 4 Stunden)
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Die Europdische Eignungsprifung Il

Probleme:

— Sehr hohe Durchfallquote (DE: 60-70%)
— Lange Priifungsdauer (3d)
— Prifung nur einmal pro Jahr
— Ergebnisse werden erst nach ca. 6 Monaten mitgeteilt
— Nur bei erstem Versuch besteht Moglichkeit,
unterdurchschnittliche Teile zu kompensieren
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Vorteile:

-, Kofferklausur”
— Wiederholung unbegrenzt moglich
— Modulare Priifung moglich
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Weitere Informationen tber die
Europdische Eignungspriifung
Europdisches Patentamt:

http://www.epo.org/patents/learning/qualifying-examination_de.html

Institut der beim Europdischen Patentamt zugelassenen Vertreter:
http://patentepi.com

CEIPI (Vorbereitungskurse):
http://www.ceipi.edu/
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Ein langer, aber lohnender Weg ...

, The profession of a European Patent Attorney is a fulfilling and
rewarding one. However, a great deal of work is required to obtain
the qualification.”

Quelle: epi
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Herzlichen Dank

Hepp Wenger Ryffel AG
Dr. Martin Wilming
Friedtalweg 5

CH-9500 Wil SG

martin.wilming@hepp.ch
www.hepp.ch
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